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• Dado el rápido avance en el desarrollo tecnológico en la electrónica en el concepto de visión y audio,

científicos e ingenieros olfatean un mercado para sistemas que imiten la nariz humana.
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Introducción

• Se han desarrollado diferentes dispositivos los cuales cuentan con diferentes características pero no

cuentan con la habilidad de detectar olores.

AIBO

ASIMO

Honda Motor Co. Ltd. ASIMO´s Technical Especifications September 2007.
http://support.sony-europe.com/aibo/1_2_library.asp
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Principio de Operación de una Nariz Electrónica

H. Troy Nagle & R. Gutérrez-Osuna, S. S. Schiffman. The How and Why of Electronic Noses. IEEE Spectrum, September 1998. Vol. 9, 22-34.
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Sensores de Gas

• Los sensores de óxido-metal semiconductor aumentan su conductividad al interactuar su superficie con

moléculas de gases correspondiente a una concentración determinada obteniendo una señal eléctrica .
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Sensores de Gas

• Los sensores de gas QCM son sensores del tipo piezoeléctrico. El principio de funcionamiento se lleva a

cabo a través del efecto de adsorción de moléculas en la película sensible. Al incrementarse la masa,

provoca un corrimiento en la frecuencia de resonancia
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Desarrollo Experimental

• Para el desarrollo del sistema se diseñó una cámara de medición de acero inoxidable. Se utilizó un

microcontrolador (PIC18F4550-Microchip) como interfaz de comunicación con la computadora.
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Cámara de Medición

• Diseño implementado en CATIA V5 y manufacturado en CNC convencional
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Desarrollo de Software
• Software implementado en LabVIEW, con un algoritmo de control PID.
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Resultados Obtenidos
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Resultados Obtenidos
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Resultados Obtenidos
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Sensor: QCM (Corte AT)

Película Sensible: Etíl Celulosa (0.7.m)

Concentración: 15500 ppm

Conc. (ppm) T=20° C Df (Hz) T=30° C Df (Hz) T=40° C Df (Hz)

15500 24 18 14

31000 41 34 18

46500 59 49 37



Conclusiones
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• Se ha desarrollado un sistema de medición de respuesta para sensores de gas, en

este caso particular para sensores de óxido-metálicos y para sensores QCM. Al

realizar las mediciones correspondientes se ha observado un comportamiento típico

en la respuesta de dichos sensores, obteniendo resultados altamente satisfactorios.

Con el desarrollo de este sistema se pueden obtener resultados puedan aportar

sustancialmente un avance científico para el análisis de la respuesta de este tipo de

sensores.

• El diseño y construcción de la cámara de medición cubre las necesidades necesarias

para la medición de repuesta de sensores gas. Se implementó un firmware con un

microcontrolador, como interfaz de comunicación entre la cámara de medición y la

computadora. Con la interfaz desarrollada se implementó un algoritmo generando

un sistema de control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) para el ajuste de

temperatura requerido y poder realizar la medición de respuesta y caracterización

de este tipo de sensores.
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